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磁気回路による回転磁場プラズマ生成法の効率化表 題

CVD, イオンエンジン，表面処理など適用製品

電極を使用せずに空間中に定常に円環状電流を駆動することができる回転磁場

（Rotating Magnetic Field: RMF）法は，光源やスラスタなど様々な応用が提案されてい

る。このRMF法について，プラズマの生成効率（プラズマ電流/入力電力）を向上させ，

プラズマ処理などの省電力化を図ることが目的である。

目 的

RMF法は，磁場を生成する2対のコイル（RMFアンテナ）におよそ1/4周期の位相差を

与えた交番電流を加えることで，円柱状空間内を横切る回転磁場を生成し，無電極で円

環状電流を駆動する物である。この手法により生成されたプラズマは，極端紫外光源や

電気推進，プラズマセイルの展開などの応用へ向けた開発が進められている。プラズマ

処理法として利用する場合は，電極を用いないために不純物の混入量を低減することが

可能であり，また，電気推進などにおいては，電極損耗による機能低下の恐れがない。

本発明は，この回転磁場法について，適切な磁気回路を用いることで，そのプラズマ

発生効率を向上させるものである。
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